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Documentación

Descargar documentación adicional (jsp?id=498&id_archivo=1020&tipo=patente&extension=fichero )

Descripción de la patente

Sistema y procedimiento de ablación por electroerosión del ánodo y cátodo de
los diodos luminiscentes de compuestos orgánicos, que comprende las siguientes
etapas: diseñar los patrones a realizar sobre las superficies del ánodo y del cátodo;
configurar los parámetros de grabado; enviar al sistema de microposicionamiento los
diseños gráficos del ánodo y del cátodo; montar la placa recubierta con el ánodo, que
tambien puede contener un material orgánico, accionar el sistema de
microposicionamiento que contiene un electrodo terminado en punta, para realizar la
ablación sobre el ánodo aplicando una cantidad de energía termoeléctrica
cuantificada; si no se hubiera depositado previamente a la primera etapa, depositar un
material orgánico sobre el ánodo; depositar por evaporación sobre el material orgánico
una fina capa conductora que sirve de cátodo; conectar eléctricamente el cátodo a la
masa del sistema de electroerosión; electroerosionar el cátodo según el patrón

https://www.upm.es/recursosidi/offers-resources/patentes/procedimiento-de-ablacion-por-electroerosion-del-anodo-y-del-catodo-de-los-diodos-luminiscentes-de-compuestos-organicos-oleds-para-la-fabricacion-de-pantallas/
https://www.upm.es/recursosidi/offers-resources/patentes/procedimiento-de-ablacion-por-electroerosion-del-anodo-y-del-catodo-de-los-diodos-luminiscentes-de-compuestos-organicos-oleds-para-la-fabricacion-de-pantallas/
https://www.upm.es/recursosidi/offers-resources/patentes/procedimiento-de-ablacion-por-electroerosion-del-anodo-y-del-catodo-de-los-diodos-luminiscentes-de-compuestos-organicos-oleds-para-la-fabricacion-de-pantallas/
https://www.upm.es/recursosidi/ofertas-recursos/patentes/
https://www.upm.es/recursosidi/map/centro-de-materiales-y-dispositivos-avanzados-para-tecnologias-de-informacion-y-comunicaciones-cemdatic/
https://www.upm.es/recursosidi/map/grupo-de-automatizacion-en-senal-y-comunicaciones-gasc/
https://www.upm.es/recursosidi/map/grupo-de-automatizacion-en-senal-y-comunicaciones-gasc/
https://www.upm.es/recursosidi/map/grupo-de-fotonica-aplicada/
https://www.upm.es/S2i/Acuse/recuperarArchivo.jsp?id=498&id_archivo=1020&tipo=patente&extension=fichero


diseñado.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P201030276

Número de publicación

ES2346843

Fecha de presentación

25/02/2010

Fecha de concesión

13/02/2012


